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摘要(译)

本发明涉及一种OLED像素排列结构以及像素排列结构的蒸镀掩膜，属于
电子设备技术领域。本发明的OLED像素排列结构的像素阵列中的RGB
子像素均为类六边形，呈蜂窝状分布；且每个像素中任一颜色的子像素
均与相邻两个像素中的相同颜色的子像素紧邻组成同色子像素组，利用
这一新型的像素排列方式，在高分辨率情况下，让不同色子像素之间的
距离最大化，解决掩膜断线或无法张网的问题；在本发明所提供的蒸镀
掩膜中，同色子像素组可以利用一个通孔，从而使掩膜通孔间距扩大，
增加对位空间，降低工艺难度，避免混色缺陷的发生，进而可以提高产
品成品率，降低生产成本。
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